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摘要(译)

本发明提供一种内窥镜插入形状检测装置。其能选择磁场检测元件的位
置，以使得能够接收来自相对于磁场产生部的位置具有规定的位置关
系、即处于能够正确地推定该磁场产生部的位置的位置关系中的磁场检
测元件的磁场信号。该内窥镜插入形状检测装置(8)包括：作为内窥镜插
入形状检测装置(8)的一部分的、配置有读出线圈组(23A)至(23I)的多个读
出线圈组的读出线圈单元(23)，上述多个读出线圈组用于检测配置在插入
形状检测用探针(6)上的多个源线圈(21)所产生的磁场；信号检测部(33)；
源线圈位置解析部(35)；以及基于从源线圈位置解析部(35)输出的位置信
息信号，从控制部读出线圈组(23A)至(23I)中选择用于检测基于源线圈
(21)各自所产生的磁场的磁场信号的磁场检测元件的信号控制部(37)。
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